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摘要(译)

通过使作为声耦合介质的凝胶垫GP与具有凹凸的测量部分接触并通过经
由凝胶垫GP从探针发送和接收超声来执行测量。此时，使用设置在探头
（第一压力传感器和第二压力传感器）中的压力传感器检测探头和凝胶
垫GP的接触压力。然后，使用检测到的压力传感器的压力执行超声聚
焦。
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